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セキュリティ構成 1
図 1-1 : Security Configuration Editor - Projects タブ

項目 ラベル

1 プロジェクト

• API 装置

• デフォルト

• 例

2 担当者

3 リモートビューア
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項目 ラベル

4 API 装置

• ルートパス：<drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• 説明：API 装置

• アクセス権限の表示／編集

デフォルト（Default 選択時）

• ルートパス：<drive>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• 説明：デフォルト

• アクセス権限の表示／編集

例（Example 選択時）

• ルートパス：<drive>:\Analyst Data\Projects\Example

• 説明：例

• アクセス権限の表示／編集

5 印刷

6 追加

7 オーケー

8 キャンセル

9 適用

10 ヘルプ
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図 1-2 : Security Configuration Editor - People タブ

項目 ラベル

1 ネットワーク名\管理者

ネットワーク名\ユーザー名

2 新規担当者

3 削除

4 職員／管理者

• フルネーム：

• 説明：コンピュータ／ドメイン管理用の内蔵アカウント

5 選択した役割

• 管理者
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項目 ラベル

6 追加

7 外す

8 利用可能な役割

• Analyst

• 演算子

• エンドユーザー

• QA レビュアー

• スーパーバイザー

図 1-3 : Security Configuration Editor — Remote Viewers タブ
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項目 ラベル

1 利用可能

2 追加

3 削除

4 MS 装置

• 名前:

• ドメイン：

• コンピュータ:

• 場所:

• 説明:
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図 1-4 : Security Configuration Editor — Remote Viewers タブ

項目 ラベル

1 役割

2 役割

• 管理者

• Analyst

• 演算子

• エンドユーザー

• QA レビュアー

• スーパーバイザー

3 新規役割

4 削除
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項目 ラベル

5 役割

• 説明：システム管理者

• Analyst へのアクセス

• 測定メソッド

• Analyst アプリケーション

• 監査証跡マネージャー

• バッチ

• 化合物データベース

• Explore

• ExpressView

• ハードウェア構成

• 定量化

• Report Template Editor

• サンプルキュー

• セキュリティ構成

• チューニング

• 状態の表示

6 無効

7 この役割を担う職員：

• ネットワーク名\管理者

• ネットワーク名\ユーザー名

8 印刷

9 非表示

10 オーケー

11 キャンセル

12 適用

13 ヘルプ
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図 1-5 : Security Configuration Editor - Security タブ

項目 ラベル

1 セキュリティ

2 セキュリティモード

• シングルユーザーモード

• 混合モード

• 統合モード

3 測定用アカウント

• クライアントアカウント

• 特別測定用管理者アカウント

測定用アカウントの設定
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図 1-6 : Security Configuration Editor - Security タブ（混合モード選択時）

項目 ラベル

1 混合モード

2 画面ロック／自動ログアウト

• 画面ロック

• 自動ログアウト

• 待機：_ 分

• 待機：_ 分
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図 1-7 : Analyst application is locked ダイアログ

項目 ラベル

1 Analyst アプリケーションの使用中であり、ロックされています。

2 このアプリケーションは、現在のユーザー、スーパーバイザー、管理者のみロ
ック解除／閉じることができます。

3 使用者

4 パスワード

5 ロック解除

6 ログアウト

7 ヘルプ
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図 1-8 : 監査証跡マネージャー

項目 ラベル

1 監査証跡データ

• MS 装置

• プロジェクト

• Results Table

• 管理者コンソール

• アーカイブファイル

2 監査証跡データ

Analyst ソフトウェアでは、監査済みイベントが装置別、プロジェクト別、定量
別に監査証跡へとグループ化されます。監査証跡とは、監査済みイベントの
記録が保存されたファイルです。

3 装置監査証跡

装置監査証跡は測定ステーションごとに 1 つ存在します。この監査証跡に
は、質量校正表または分解能表へのエントリーの追加／削除が記録されるほ
か、装置メンテナンスログへのエントリーも記録されます。

4 プロジェクト監査証跡

監査証跡はプロジェクトごとに 1 つ存在します。この監査証跡には、プロジェク
ト、データ、メソッド、バッチ、チューニング、レポートテンプレート、定量ファイル
などに関するイベントが記録されるほか、モジュールの起動／終了または印
刷イベントも記録されます。
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項目 ラベル

5 定量監査証跡

定量監査証跡は Results Table ごとに 1 つ存在します。監査証跡には定量化
メソッドとパラメータ、ならびにサンプルとピークに関する情報が記録されま
す。

6 管理者コンソール監査証跡

管理者コンソールサーバーには、それぞれ該当する監査証跡が 1 つ存在しま
す。Analyst ソフトウェアがサーバーに接続されている場合、監査証跡の内容
が表示されます。この監査証跡には、ユーザーの追加や削除といった、セキュ
リティ構成の変更が記録されます。

7 • 装置監査証跡を表示するには、装置をクリックします。

• プロジェクト監査証跡を表示するには、プロジェクトを展開し、対象のプロジ
ェクトをクリックします。

• 定量監査証跡を表示するには、Results Table を展開し、該当するプロジェ
クトを展開して、対象の Results Table をクリックします。

• 管理者コンソール監査証跡を表示するには、 管理者コンソールをクリック
します。

• アーカイブされた監査証跡を表示するには、アーカイブファイルを展開し、
該当するプロジェクトを展開して、表示したいアーカイブ済み監査をクリック
します。

セキュリティ構成

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
15/172



図 1-9 : Audit Trail Manager - Instrument - History タブ

項目 ラベル

1 履歴

2 Settings

3 メンテナンスログ

4 前へ

5 次へ

6 検索

7 装置監査証跡の対象：API 装置

8 ファイル名：<drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 レポート作成日

10 レコード数：合計 _ 件

11 記録

12 日付と時刻

13 ユーザー名

14 ユーザーのフルネーム

15 モジュール

セキュリティ構成
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項目 ラベル

16 変更の理由

17 変更についての説明

18 電子署名

19 履歴

図 1-10 : Audit Trail Manager - Instrument - Settings タブ

項目 ラベル

1 Settings

セキュリティ構成

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
17/172



項目 ラベル

2 利用可能な監査マップ

• 監査マップ

• デフォルトの監査マップ

• Full Audit Map（フル監査マップ）

• No Audit Map（監査マップなし）

• Quant Only Audit Map

• Silent Audit Map（サイレント監査マップ）

• 修正済み

3 監査マップの説明

• デフォルトの監査マップ

4 編集

5 適用

6 ヘルプ
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図 1-11 : Audit Trail Manager - Instrument - Maintenance Log タブ

項目 ラベル

1 メンテナンスログ

2 装置メンテナンスログ入力フォーム

このフォームには装置のメンテナンスに関する情報を入力してください。完了
したら Submit ボタンを押して、このレポートを「装置監査証跡」に保存します。
レポートのレビュー／印刷は、View/Audit Trail Manager/Audit Trail Data/
Instrument History を選択することでいつでも可能です。
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項目 ラベル

3 利用可能な監査マップ

• 実行者

• メンテナンスを実行する組織

• 質量校正の更新：はい／いいえ

• 質量分解能の更新：はい／いいえ

• 装置ファームウェアの更新：はい／いいえ

• バージョン

• 部品の交換：はい／いいえ

• 部品リスト

• メンテナンスが完了：はい／いいえ

• コメント

4 Submit

図 1-12 : プロジェクト

項目 ラベル

1 プロジェクト

• API 装置

• デフォルト

• 例

セキュリティ構成

Analyst MD ソフトウェア
20/172

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C



項目 ラベル

2 プロジェクト

プロジェクトが作成されると、監査マップ（アクティブ状態の監査マップを含む）
がデフォルトプロジェクトからコピーされます。新規プロジェクトでは、アクティブ
状態の監査マップを修正したり、新しいマップを適用したりできます。

• プロジェクト監査証跡に対して作業を行うには、プロジェクトを展開し、対象
のプロジェクトをクリックします。続いて、次のいずれかを実行します。

• プロジェクト監査証跡を表示するには、History タブをクリックします。

• 新規監査マップを適用するには、Settings タブをクリックします。

図 1-13 : Results Table

項目 ラベル

1 Results Table

• API 装置

• デフォルト

• 例
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項目 ラベル

2 Results Table

Results Table が作成されると、プロジェクト内のアクティブ状態の Results
Table が（定量の監査証跡に使用できるよう）Results Table ファイルに保存さ
れます。Results Table への追加的な変更は、その監査マップに基づいて監
査されます。

• 定量監査証跡を表示するには、Results Table を展開し、該当するプロジェ
クトを展開して、表示したい Results Table をクリックします。次のいずれか
の操作を行います。

• 定量監査証跡を表示するには、History タブをクリックします。

• この定量監査証跡に用いた監査マップを表示するには、Settings タブを
クリックします。

図 1-14 : 管理者コンソール

項目 ラベル

1 管理者コンソール

2 監査証跡対象：管理者コンソールサーバー

3 ファイル名：Administrator Console Audit Map.cam

セキュリティ構成
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図 1-15 : アーカイブファイル

項目 ラベル

1 アーカイブファイル

プロジェクト監査証跡と装置監査証跡には監査記録が蓄積されるため、ファイ
ルが次第に大きくなり、アクセスや管理が困難となる可能性があります。

装置監査証跡またはプロジェクト監査証跡のレコード数が 1000 件に達した際
には、ファイルがアーカイブされた旨についての通知と併せて、 終レコード
が追加されます。続いて監査証跡が自動的に Project Information フォルダ
に保存され、監査証跡のタイプと日付／時刻に基づいて名前が付けられま
す。たとえば、ファイルに「PAT-Archive-200012311923.ata」の名前が付けら
れた場合、このプロジェクト監査証跡データファイルは 2000 年 12 月 31 日の
7:23 PM にアーカイブされたことを意味します。その後、新たな装置監査証跡
またはプロジェクト監査証跡が開始します。新規監査証跡の 初のレコードに
は、アーカイブされた監査証跡のパスが示されます。
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ハードウェア構成 2
図 2-1 : Hardware Configuration Editor

項目 ラベル

1 ハードウェアプロファイル

2 新規プロファイル

3 プロファイルの編集

4 プロファイルの削除

5 プロファイルのアクティブ化（プロファイルの非アクティブ化）

6 Available Devices ダイアログ

7 閉じる

8 ヘルプ
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図 2-2 : 新規ハードウェアプロファイルの作成

項目 ラベル

1 プロファイル名

2 現在のプロファイルに含まれる装置

3 装置の追加

4 装置の削除

5 装置のセットアップ

6 オーケー

7 キャンセル
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図 2-3 : Available Devices ダイアログ

項目 ラベル

1 装置のタイプ

2 質量分析装置

ポンプ

オートサンプラー

Column Oven

バルブ

検出器

A/D コンバーター

統合システム

ソフトウェアアプリケーション

3 オーケー
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項目 ラベル

4 キャンセル

図 2-4 : Available Devices ダイアログ - 統合システム選択時

項目 ラベル

1 装置

• 統合システム ExionLC 2.0 コントローラ

• 統合システム Sciex LC コントローラ

• 統合システム Shimadzu LC コントローラ

• 統合システム Shimadzu LC-40 コントローラ

• 統合システム Shimadzu LC-20 30 コントローラ
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図 2-5 : SCIEX LC Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 エイリアス

2 名前

3 詳細設定

4 構成

5 補助トレース監視を有効化

6 使用中の装置

7 • ポンプ

• オートサンプラー

• Column Oven

• コントローラ

8 オーケー

9 キャンセル

ハードウェア構成
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図 2-6 : Advanced Settings

項目 ラベル

1 状態ポーリング間隔（ms）

2 シミュレーションモード

3 追加

4 オーケー

5 キャンセル

図 2-7 : Config UI ダイアログ
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項目 ラベル

1 装置タイプ

2 自動構成

3 ユニットを選択して、各ユニットの構成を編集します。

4 • システムコントローラ

• バイナリーグラジェント

• オートサンプラー

• Column Oven

• オプション

5 オーケー

6 キャンセル

ハードウェア構成
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図 2-8 : Config UI ダイアログ

項目 ラベル

1 装置タイプ

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 自動構成

3 ユニットを選択して、各ユニットの構成を編集します。

4 システムコントローラ

5 アイソクラティック（またはバイナリーグラジェント）

ハードウェア構成
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項目 ラベル

6 オートサンプラー

7 Column Oven

8 PDA 検出器

9 オプション

10 オーケー

11 キャンセル

図 2-9 : Auto Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 自動構成

2 オフライン

3 IP アドレス

ハードウェア構成
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項目 ラベル

4 オーケー

5 キャンセル

図 2-10 : System Controller Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 モデル

• SCIEX DX CNTRL（Jasper システム使用時）

• CBM-20A（Shimadzu CL シリーズ用）

• コントローラ（ExionLC AC または ExionLC AD 用）

2 シリアル番号

3 ユニット ID

4 ROM バージョン

5 システム保護

6 エラー発生時にリレーをオフに切り替え

7 スタートリレーの点火

• 無効

• すべての実行

• 注入のみ

ハードウェア構成
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項目 ラベル

8 システム P.Max

• オフ

• 自動

• 手動

_ Mpa（システム P.Max で自動または手動のいずれかが選択された場合に
のみ利用可能）

9 リレー

10 リレー 1

• 開始

• 停止

• エラー

• イベント

11 リレー 2

• 開始

• 停止

• エラー

• イベント

12 リレー 3

• 開始

• 停止

• エラー

• イベント

13 リレー 4

• 開始

• 停止

• エラー

• イベント

14 オーケー

15 キャンセル

ハードウェア構成
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図 2-11 : バイナリーグラジェント構成

項目 ラベル

1 種類

• バイナリーグラジェント

2 ポンプ A

3 ポンプ B

4 モデル

• SCIEX DX PUMP（Jasper システム使用時）

• LC-20ADXR（Shimadzu CL シリーズ用）

• AC ポンプまたは AD ポンプ（ExionLC AC または ExionLC AD 用）

5 シリアル番号

6 ユニット ID
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項目 ラベル

7 ポート

• A（Pump A タブ選択時）

• B（Pump B タブ選択時）

8 ROM バージョン

9 ソレノイドバルブ

10 なし

11 シリアル番号

12 ユニット ID

13 システムチェック設定

14 オーケー

15 キャンセル

図 2-12 : Isocratic Configuration ダイアログ

ハードウェア構成
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項目 ラベル

1 種類

• アイソクラティック

2 モデル

• SCIEX DX PUMP（Jasper システム使用時）

• LC-20ADXR（Shimadzu CL シリーズ用）

• AC ポンプまたは AD ポンプ（ExionLC AC または ExionLC AD 用）

3 ポート

• A

4 シリアル番号

5 ROM バージョン

6 ユニット ID

7 ソレノイドバルブ

• なし

• シリアル番号

• ユニット ID

8 システムチェック設定

9 オーケー

10 キャンセル

図 2-13 : Pump - System Check Settings ダイアログ

項目 ラベル

1 総供給量 L＆R：_ L

2 デフォルト

ハードウェア構成
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項目 ラベル

3 オーケー

4 キャンセル

5 ヘルプ

図 2-14 : Autosampler の構成

項目 ラベル

1 モデル

• SCIEX DX SMPLR（Jasper システム使用時）

• SIL-20ACXR（Shimadzu CL シリーズ用）

• AC オートサンプラーまたは AD オートサンプラー（ExionLC AC または
ExionLC AD 用）

2 シリアル番号

3 ROM バージョン

4 ユニット ID

5 リンスポンプオプション（ExionLC AD システムでは使用できません）

6 注入トリガー

• 実行

• 同期

注入タイプ：直接注入（AD オートサンプラーが ExionLCAD システムに使用さ
れている場合にのみ使用可能）

ハードウェア構成
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項目 ラベル

7 大注入量：_ µL

8 ニードルストローク設定

9 システムチェック設定

10 オーケー

11 キャンセル

図 2-15 : Column Oven Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 モデル

• SCIEX DX オーブン（Jasper システム使用時）

• CTO-30A（Shimadzu CL シリーズ用）

• AC Column Oven または AD Column Oven（ExionLC AC または
ExionLC A システム用）

2 シリアル番号

3 ユニット ID

4 ポート

5 ROM バージョン

6 バルブ

ハードウェア構成
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項目 ラベル

7 2/6 ポジションバルブ L

• なし

8 2/6 ポジションバルブ R

• なし

9 シリアル番号

10 ユニット ID

11 カラム設定を使用

12 Settings

13 システムチェック設定

14 オーケー

15 キャンセル

図 2-16 : UV Detector Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 モデル

• PDA 検出器（ExionLC AC システム用）

• UV 検出器（ExionLC AD システム用）

2 シリアル番号

3 ユニット ID

4 リサイクルバルブを使用（ExionLC AD システム用）

5 ポート（ExionLC AD システム用）

ハードウェア構成
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項目 ラベル

6 ROM バージョン

7 システムチェック設定

8 オーケー

9 キャンセル

図 2-17 : オプション

項目 ラベル

1 ポンプの稼働モード

• アイソクラティック流量

• バイナリーグラジェント

2 高速 LC

3 圧力単位

• Kgf/cm2

• psi

• MPa

• bar

4 オーケー

5 キャンセル
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図 2-18 : 統合システム Shimadzu LC コントローラを使用した Shimadzu LC システム構成

項目 ラベル

1 システムコントローラ

2 ポンプ

• 構成

3 検出器

• 構成

4 オートサンプラー

• 構成

ハードウェア構成
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項目 ラベル

5 オーブン

• 構成

6 サブコントローラ

• 構成

7 PDA 検出器

• 構成

8 構成

9 オーケー

10 キャンセル

11 ヘルプ

12 コメント

図 2-19 : (Shimadzu) CBM-20A Configuration ダイアログ

ハードウェア構成

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
43/172



項目 ラベル

1 スイッチ

• システム保護

• エラー時に可聴アラームを作動

• エラー発生時にリレーをオフに切り替え

• 検出器 A を自動ゼロ化

• 検出器 B を自動ゼロ化

2 通信

• シリアルポート

• TCP/IP

• ポート

• 検索

3 自動構成

4 テスト

5 リレー

• リレー 1～リレー 4

• 開始

• 停止

• エラー

• イベント

• 機外で開始

• 無効

• すべての実行

• 注入のみ

6 圧力単位（psi、Kgf/cm2、MPa、bar）

7 外部装置によってトリガーされた実行

8 ループ/ホールドコマンド互換

9 コントロールモード（標準、高速 LC）

10 LC-30 シリーズ互換

11 システム P.Max

ハードウェア構成
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項目 ラベル

12 オーケー

13 キャンセル

14 ヘルプ

図 2-20 : Option ダイアログ

項目 ラベル

1 オプション

2 ポンプの稼働モード

3 高速 LC

4 圧力単位

5 • バイナリーグラジェント

• アイソクラティック流量

• バイナリーグラジェント

• 低圧グラジェント

6 オーケー

7 キャンセル

図 2-21 : (Shimadzu) Pump Configuration ダイアログ
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項目 ラベル

1 ソレノイドバルブ（なし）

2 デガッサ(なし)

3 オーケー

4 キャンセル

5 ヘルプ

図 2-22 : (Shimadzu) Autosampler Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 サンプルループサイズ：_ uL

2 バイアル欠損時にシーケンスラインをスキップする。

3 サンプルクーラーが装着されている

4 MTP サンプルの順序

5 ラックチェンジャーが装着されている

6 リンスポンプが装着されている

7 前処理に対応*

8 （* ハードウェアに前処理オプションを導入する必要あり）

9 オーケー

ハードウェア構成

Analyst MD ソフトウェア
46/172

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C



項目 ラベル

10 キャンセル

11 ヘルプ

図 2-23 : (Shimadzu) Oven Configuration ダイアログ

項目 ラベル

1 バルブ

• 左

• 右

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

ハードウェア構成
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図 2-24 : (Shimadzu) Pumps タブ

項目 ラベル

1 ポンピングモード

• アイソクラティック流量

• バイナリー流量

2 一定

• 圧力

• 流量

• ポンプ A 流量：_ mL/min

• ポンプ B 流量：_ mL/min

3 構成済みポンプ

• ポンプ A

• ポンプ B

• ポンプ C

• ポンプ D

ハードウェア構成
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項目 ラベル

4 圧力制限（ポンプ A）

• 小：_ psi

• 大：_ psi

5 圧力制限（ポンプ B）

• 小：_ psi

• 大：_ psi

図 2-25 : (Shimadzu) Autosampler タブ

項目 ラベル

1 • モデル

• ラックタイプ

• ラックの削除
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項目 ラベル

2 • オートサンプラーを使用する

• リンス量：_ (uL)

• ニードルストローク：_ (mm)

• リンス速度：_ (uL/sec)

• サンプリング速度：_ (uL/sec)

• パージ時間：_ (min)

• リンスディップ時間：_ (sec)

• リンスモード（リンスなし、吸引前、吸引後、吸引の前後）

• クーラーユニットを有効にする

• クーラー温度：_ (ºC)

• コントールバイアルのニードルストローク：_ (mm)

図 2-26 : (Shimadzu) Oven タブ

項目 ラベル

1 モデル

2 オーブンを有効にする

3 オーブン温度：_ C

4 高温度：_ C

ハードウェア構成
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図 2-27 : (Shimadzu) Controller タブ

項目 ラベル

1 モデル

2 電源オン

3 イベント 1、2、3、4

図 2-28 : (Shimadzu) Time Program タブ

項目 ラベル

1 時間

2 モジュール

3 イベント

4 パラメータ
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図 2-29 : Create New Project/Subproject ダイアログ

項目 ラベル

1 プロジェクトを次のディレクトリ下に作成する

2 プロジェクト名

3 サブプロジェクトの仕様

4 サブプロジェクト名

5 プロジェクトフォルダ

6 サブプロジェクトフォルダ

7 すべて追加

8 すべて削除

9 この構成を新規プロジェクトのデフォルトとして設定する

10 オーケー
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項目 ラベル

11 キャンセル

12 ヘルプ

ハードウェア構成

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
53/172



Report Template Editor 3
図 3-1 : Report Template Editor - Header/Footer Design タブ

項目 ラベル

1 ヘッダー／フッターのデザイン

2 フィールド

• デザインエレメント

• 測定エレメント

• 定量エレメント

3 ヘッダー

4 フィールド
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項目 ラベル

5 行端ぞろえ

• 左ぞろえ

• 中央ぞろえ

• 右ぞろえ

6 フォント

7 フッター

8 すべてのプロジェクトで表示させる

図 3-2 : Report Template Editor - Page Setup タブ

項目 ラベル

1 Page Setup（ページ設定）

2 発行先

• プリンター

3 発行先の選択

• プリンター
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項目 ラベル

4 余白

• 上

• 下

• 左

• 右

5 端からの位置

• ヘッダー

• フッター

6 ページレイアウト

7 ページの向き

• 縦方向

• 横方向

Report Template Editor
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Compound Optimization 4
図 4-1 : Instrument Settings ダイアログ

項目 ラベル

1 装置の状態を設定してください

2 インレット

• 注入

• FIA
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項目 ラベル

3 質量分析装置

• MS 分析

• MS/MS 分析

4 デフォルトの測定メソッド

5 ラックコード

6 ラック位置

7 プレートコード

8 プレート位置

9 注入量（µL）

10 背面

11 次へ

12 キャンセル

13 ヘルプ

Compound Optimization
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図 4-2 : Ions to use in MS/MS Analysis ダイアログ

項目 ラベル

1 MS/MS 分析に使用するイオンを選択してください

2 プリカーサーイオン

• MW イオン

• 検索ウィンドウ（± Da）

• ベースピークイオン

• 検索範囲：_ ～ _（Da）

• 化合物名

• 分解能（低、ユニット、高）
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項目 ラベル

3 プロダクトイオン

• ユーザー指定

• 自動選択

• 基準

• 分解能（低、ユニット、高）

4 極性

• 正

• 負

• 両方

5 背面

6 次へ

7 キャンセル

8 ヘルプ

図 4-3 : Product Ion Auto Selection Criteri ダイアログ

項目 ラベル

1 も強度の高い _ 個のピークから選択

2 も強度の高い _ 個のピークを用いて 終メソッドを作成する

3 プリカーサーイオン m/z の± _ Da 範囲内にあるプロダクトイオンを除外する
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項目 ラベル

4 プロダクトイオンの 小質量：Da

5 プロダクトイオンの閾値：cps

6 オーケー

7 デフォルト

8 キャンセル

9 ヘルプ

図 4-4 : Ions to use in MS Analysis ダイアログ

項目 ラベル

1 MS 分析に使用するイオンを選択してください

Compound Optimization
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項目 ラベル

2 ターゲットイオン

• MW イオン

• 検索ウィンドウ（± Da）

• ベースピークイオン

• 検索範囲：_ ～ _（Da）

• 化合物名

• 分解能（低、ユニット、高）

3 極性

• 正

• 負

• 両方

4 背面

5 次へ

6 キャンセル

7 ヘルプ

Compound Optimization

Analyst MD ソフトウェア
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図 4-5 : Target Components ダイアログ

項目 ラベル

1 適化するターゲットコンポーネントを入力してください：

2 化合物名

3 MW（Da）

4 いいえ。数

5 背面

6 完了

7 キャンセル

8 ヘルプ

Compound Optimization
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図 4-6 : FIA Target Compounds ダイアログ

項目 ラベル

1 これらのターゲット化合物が 適化されます。化合物名は変更することができ
ます。この中で内部標準として使用する化合物を 1 つ指定してください。

2 化合物名

3 Q1 質量（Da）

4 Q3 質量（Da）

5 内部標準

6 バイアル位置

7 注記：内部標準（IS）として特定された化合物はいずれも、 適なイオン源/ガ
スパラメータ条件を特定するために用いられることはありません。

8 Resolution

Compound Optimization
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項目 ラベル

9 Q1 分解能

• 低

• 単位

• 高

10 Q3 分解能

• 低

• 単位

• 高

11 背面

12 次へ

13 キャンセル

14 ヘルプ

Compound Optimization
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図 4-7 : FIA Source Parameters ダイアログ

項目 ラベル

1 FIA で 適化したいイオン源パラメータを選択してください

2 パラメータ名

• カーテンガス

• 衝突ガス

• IonSpray 電圧

• 温度

• イオン源ガス 1

• イオン源ガス 2

• インターフェースヒーター

Compound Optimization

Analyst MD ソフトウェア
66/172

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C



項目 ラベル

3 適化

4 現在の値

5 適化の値

6 パラメータごとに注入を複製する

7 注入総数

8 総サンプル量：_（µL）

9 背面

10 次へ

11 キャンセル

12 ヘルプ

Compound Optimization

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
67/172



図 4-8 : FIA Compound Parameters ダイアログ

項目 ラベル

1 FIA で 適化したい化合物パラメータを選択してください

2 化合物

MRM

Compound Optimization

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

3 パラメータ名

• デクラスタリングポテンシャル

• エントランス電位

• 衝突セルエントランス電位

• 衝突エネルギー

• 衝突セル退出電位

4 適化

5 現在の値

6 適化の値

7 注入総数

8 総サンプル量：_（µL）

9 質量分析継続時間：_（分）

10 背面

11 完了

12 キャンセル

13 ヘルプ

Compound Optimization
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装置の 適化 5
図 5-1 : 装置の 適化

項目 ラベル

1 実行したい 適化のタイプを選択します

2 装置を 適化する前に、手動チューニングを用いてイオン源パラメータを 適
化し、スプレーを安定化させます。

3 装置のパフォーマンスを検証する

4 質量校正のみ調整する

5 装置の設定を調整する（ピークの形状、キャリブレーション、強化パラメータな
ど）

6 選択したスキャンモードをデフォルト値にリセットして装置の設定を調整する

7 ヘルプ

装置の 適化
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項目 ラベル

8 Prev

9 次へ

10 終了

図 5-2 : 装置の 適化

項目 ラベル

1 チューニングモードを選択する

2 承認済みのチューニング：推奨チューニング溶液を用いて各スキャンモードを
チューニングします。チューニング溶液ごとに Instrument Optimization ソフト
ウェアを実行する必要があります。

3 代替チューニング：一種類の溶液を使用してすべてのスキャンモードをチュー
ニングします。
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項目 ラベル

4 「承認済みのチューニング」メソッドの使用が推奨されます。推奨されていない
チューニング溶液を使用した場合、装置が 適にチューニングされない可能
性があります。

5 ヘルプ

6 Prev

7 次へ

8 キャンセル

図 5-3 : 装置の 適化

項目 ラベル

1 スキャンモードを選択します

2 チューニング溶液

装置の 適化
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項目 ラベル

3 極性

• 正

• 負

4 四重極

5 LIT（Da/s）

6 MS/MS/MS

単離と分解能

励起

7 ヘルプ

8 追加オプション

9 Prev

10 次へ

11 キャンセル

装置の 適化
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図 5-4 : Instrument Optimization - Options ダイアログ

項目 ラベル

1 LIT の推奨設定

2 プラス（+）

3 • 固定充填時間

• 動的充填時間

• Q0 トラップ

4 マイナス（-）

5 LIT テストとキャリブレーションのスキャン時間：_ 秒

装置の 適化
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項目 ラベル

6 低 m/z 領域

• より高い感度

• より良好なピーク形状

7 高 m/z 領域

• より高い感度

• より良好なピーク形状

8 四重極の推奨設定

• ピーク幅ターゲット

9 オプション

• C2B を 適化する

• 大 EXB

10 ヘルプ

11 オーケー

装置の 適化
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図 5-5 : 装置の 適化

項目 ラベル

1 注入：現在 _ モード

2 次のフィールドにイオン源パラメータを入力し、GO をクリックします。

3 イオン源パラメータ

• IonSpray 電圧

• イオン源ガス 1

• イオン源ガス 2

4 シリンジ パラメータ

• シリンジ直径（mm）

• 流量（µL/分）

5 ヘルプ

6 Prev

装置の 適化
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項目 ラベル

7 検索

8 キャンセル

装置の 適化
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IDA Method Wizard 6
図 6-1 : Create IDA Experiments ダイアログ

項目 ラベル

1 IDA 実験のタイプ

• MS 強調モード >> プロダクト強調モード

• MRM >> プロダクト強調モード

• ニュートラルロス／プリカーサースキャン >> プロダクト強調モード

2 サーベイスキャンの数

IDA Method Wizard
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項目 ラベル

3 強化分解能スキャンを使用してアイソトープパターンの荷電状態を確認する

4 MS3 実験の生成を有効にする

5 動的充填時間

6 背面

7 次へ

8 完了

9 キャンセル

10 ヘルプ
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図 6-2 : Survey Scan — Enhanced MS (EMS)ダイアログ

項目 ラベル

1 正モード

2 負モード

3 デクラスタリング電位（DP）：_

4 開始質量：_（Da）

5 停止質量：_（Da）

6 スキャン速度：_（Da/秒）

7 LIT 充填時間：_（ms）

IDA Method Wizard
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図 6-3 : Survey Scan — Multiple Reaction Monitoring (MRM)ダイアログ

項目 ラベル

1 正モード

2 負モード

3 デクラスタリング電位（DP）：_

4 分解能 Q1

• 高

• 単位

• 低

• オープン

IDA Method Wizard
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項目 ラベル

5 分解能 Q3

• 高

• 単位

• 低

• オープン

6 MRM トランジションを手動で入力する

7 代謝物質の MRM トランジションを自動的に生成する

図 6-4 : MRM Transitions ダイアログ
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項目 ラベル

1 滞留時間：_（ms）

2 CE をすべての MRM に適用する

3 衝突エネルギー（CE）：_（eV）

4 • Q1（Da）

• Q3（Da）

• CE（eV）

5 スキャン：_（秒）

6 MRM トランジションのクリア

IDA Method Wizard
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図 6-5 : Survey Scan — Survey 1 ダイアログ

項目 ラベル

1 正モード

2 負モード

3 ニュートラルロス：_ (Da)

4 プレカーサ―：_（Da）

5 デクラスタリング電位（DP）：_

6 衝突エネルギー（CE）：_（eV）

7 開始質量：_（Da）

8 停止質量：_（Da）

9 スキャン速度：_（amu/秒）

IDA Method Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

10 分解能 Q1

• 高

• 単位

• 低

• オープン

11 分解能 Q3

• 高

• 単位

• 低

• オープン

12 スキャン時間：_（秒）

13 ステップサイズ：_（amu）

IDA Method Wizard
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図 6-6 : Dependent Scan — Enhanced Product Ion (EPI)ダイアログ

項目 ラベル

1 以下を用いて も強度の高いピーク _ 個をモニターする

2 衝突エネルギー（CE）

3 回転衝突エネルギーを使用する

4 開始質量：_（Da）

5 停止質量：_（Da）

IDA Method Wizard

Analyst MD ソフトウェア
86/172

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C



項目 ラベル

6 分解能 Q1

• 高

• 単位

• 低

• オープン

7 スキャン速度：_（Da/秒）

8 LIT 充填時間：_（ms）

図 6-7 : Dependent Scan — IDA Criteria ダイアログ
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項目 ラベル

1 _ よりも大きく _ よりも小さなイオンを対象とする（Da）

2 この中で _ を超えるもの（cps）

3 荷電状態が _ 電荷から _ 電荷に変化したもの

4 未知物質を含める

5 ターゲット済みのイオンを除外する

• 常に実行

• 実行しない

• 一定期間 _（秒）

• _ 回発生した後：

IDA Method Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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測定メソッドの作成 7
図 7-1 : Scan Types リスト

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

1 EMS（MS 強調モード）

プロダクトイオン強調モード（EPI）

分解能強調モード（ER）

MRM（MRM）

MS/MS/MS（MS3）

ニュートラルロス（NL）

プリカーサーイオン（Prec）

プロダクトイオン（MS2）

Q1 MS（Q1）

Q1 多重イオン（Q1 MI）

Q3 MS（Q3）

Q3 多重イオン（Q3 MI）

図 7-2 : Q1 MS (Q1) MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 スキャン速度：

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

4 極性

• 正

• 負

5 MCA

6 合計対象となるスキャン数

7 合計スキャン時間（一時停止を含む）：_（秒）

8 パラメータ編集

9 中心／幅

10 パラメータ範囲

11 リストのインポート

12 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

13 開始（Da）

14 停止（Da）

15 時間（秒）

16 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

測定メソッドの作成
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図 7-3 : Q1 MS (Q1) Advanced MS タブ

項目 ラベル

1 スキャンモード
スキャンモード：セントロイド

• 小ピーク分離（Da）

• 小ピーク幅（Da）

• スキャンモード：ピークホッピング

• 質量不一致・誤差：mDa/(100*Da)

2 • プロファイル

• 高速プロファイル

• Centroid

• Peak Hopping

3 ステップサイズ：_（Da）

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

4 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

5 強度閾値（総数）

6 定着時間：_（ms）

7 質量範囲間の一時停止：_（ms）

図 7-4 : SCIEX 4500MD および Citrine システム用の MRM MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 極性

• 正

• 負

4 合計スキャン時間（一時停止を含む）：_（秒）

5 パラメータ編集

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

6 Scheduled MRM

• 有効

• ベーシック

• 詳細設定

7 リストのインポート

8 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

9 Q1 質量（Da）

10 Q3 質量（Da）

11 滞留時間（msec）

12 ID

13 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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図 7-5 : SCIEX 4500MD および Citrine システム用の MRM アドバンスト MS タブ

項目 ラベル

1 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

2 分解能 Q3

• 低

• 単位

• 高

• オープン

3 強度閾値（総数）

4 定着時間：_（ms）

5 質量範囲間の一時停止：_（ms）

測定メソッドの作成
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図 7-6 : SCIEX 4500MD および Citrine システムの Scheduled MRM MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 極性

• 正

• 負

4 MRM 検出ウィンドウ：_（秒）

5 sMRM のターゲット

• ターゲットサイクル時間（sMRM 実験全体）

• ターゲットスキャン時間（個々の sMRM 実験）

6 パラメータ編集

7 Scheduled MRM

• 有効

• ベーシック

• 詳細設定

• Q1/Q3 分解能

8 リストのインポート

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

9 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

10 Q1 質量（Da）

11 Q3 質量（Da）

12 保持時間（分）

13 ID

14 Q1 分解能

• 低

• 単位

• 高

• オープン

15 Q3 分解能

• 低

• 単位

• 高

• オープン

16 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

測定メソッドの作成
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図 7-7 : SCIEX 4500MD および Citrine システム用 Scheduled MRM アドバンスト MS タブ

項目 ラベル

1 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

2 分解能 Q3

• 低

• 単位

• 高

• オープン

3 強度閾値（総数）

4 定着時間：_（ms）

5 質量範囲間の一時停止：_（ms）

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

6 Scheduled MRM

• 小滞留時間：_（ms）

• 大.滞留時間：_（ms）

図 7-8 : SCIEX4500MD および Citrine システムの Scheduled MRM Pro MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 極性

• 正

• 負

4 MRM 検出ウィンドウ：_（秒）

5 sMRM のターゲット

• ターゲットサイクル時間（sMRM 実験全体）

• ターゲットスキャン時間（個々の sMRM 実験）

6 パラメータ編集

測定メソッドの作成

ユーザーインターフェースガイド
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項目 ラベル

7 Scheduled MRM

• 有効

• ベーシック

• 詳細設定

• Q1/Q3 分解能

• 動的ウィンドウ拡張

• 動的バックグラウンド除去

8 リストのインポート

9 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

10 Q1 質量（Da）

11 Q3 質量（Da）

12 保持時間（分）

13 ID

14 Group

15 MRM ウィンドウ（秒）

16 一次／二次

17 トリガー閾値

18 拡張閾値

19 滞留加重

20 Q1 分解能

• 低

• 単位

• 高

• オープン

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

21 Q3 分解能

• 低

• 単位

• 高

• オープン

22 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

図 7-9 : Enhanced Product Ion (EPI) MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 スキャン速度：_（Da/秒）

4 極性

• 正

• 負

5 MCA

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

6 合計対象となるスキャン数

7 プロダクト：_（Da）

8 合計スキャン時間（一時停止を含む）：_（秒）

9 パラメータ編集

10 中心／幅

11 パラメータ範囲

12 リストのインポート

13 質量の 適化

14 開始（Da）

15 停止（Da）

16 時間（秒）

17 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

18 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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図 7-10 : Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS タブ

項目 ラベル

1 スキャンモード

2 • プロファイル

• Centroid

3 ステップサイズ：_（Da）

4 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

5 強度閾値（総数）

6 定着時間：_（ms）

7 質量範囲間の一時停止：_（ms）

8 Q0 トラッピング

9 固定 LIT 充填時間：_（ms）

10 動的充填時間

11 Q3 エントリーバリアー：_（V）

測定メソッドの作成
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図 7-11 : MS/MS/MS (MS3) MS タブ

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

3 スキャン速度：_（Da/秒）

4 極性

• 正

• 負

5 MCA

6 合計対象となるスキャン数

7 一次プリカーサー：_（Da）

8 二次プリカーサー：_（Da）

9 合計スキャン時間（一時停止を含む）：_（秒）

10 パラメータ編集

11 中心／幅

12 パラメータ範囲

13 フラグメンテーションなし

14 リストのインポート

15 質量の 適化

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

16 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

17 開始（Da）

18 停止（Da）

19 時間（秒）

20 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

図 7-12 : Q1 多重イオン（Q1 MI）

項目 ラベル

1 Experiment

2 スキャンタイプ

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

3 極性

• 正

• 負

4 合計スキャン時間（一時停止を含む）：_（秒）

5 パラメータ編集

6 リストのインポート

7 期間の概要

• 継続時間：_（分）

• サイクル: _

• 遅延時間：_（秒）

• サイクル：_（秒）

8 Q1 質量（Da）

9 滞留時間（msec）

10 スケジュールされたイオン化

• 起動時間（分）

• 停止時間（分）

図 7-13 : プリカーサーイオン（Prec）MS タブ

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

1 プレカーサ―：_（Da）

図 7-14 : Neutral Loss MS タブ

項目 ラベル

1 ロス：_ (Da)

測定メソッドの作成

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
107/172



図 7-15 : Neutral Loss Advanced MS タブ

項目 ラベル

1 スキャンモード

• プロファイル

• 高速プロファイル

• Centroid

• Peak Hopping

2 ステップサイズ：_（Da）

3 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

4 分解能 Q1

• 低

• 単位

• 高

• オープン

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

5 強度閾値（総数）

6 定着時間：_（ms）

7 質量範囲間の一時停止：_（ms）

図 7-16 : Compound タブ

項目 ラベル

1 期間 1 実験 1 パラメータ表

2 化合物

3 以下のパラメータを、極性が同じ他のすべての実験に適用する：

4 イオン源/ガス

5 化合物

6 オーケー

測定メソッドの作成

ユーザーインターフェースガイド
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項目 ラベル

7 キャンセル

8 ヘルプ

図 7-17 : Source/Gas タブ

項目 ラベル

1 期間 1 実験 1 パラメータ表

2 イオン源/ガス

3 イオン源：ターボスプレー

4 カーテンガス（CUR）

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

5 衝突ガス（CAD）

• 低

• 中

• 高

6 IonSpray 電圧（IS）

7 温度 (TEM)

8 イオン源ガス 1 (GS1)

9 イオン源ガス 2 (GS2)

10 インターフェースヒーター（ihe）（オン、オフ）

11 以下のパラメータを、極性が同じ他のすべての実験に適用する：

12 イオン源/ガス

13 化合物

14 オーケー

15 キャンセル

16 ヘルプ

測定メソッドの作成
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図 7-18 : Acquisition Method Editor - Isocratic タブ（Jasper LC システムまたは Shimadzu
CL LC シリーズ）

項目 ラベル

1 • SCIEX DX PUMP（Jasper LC システム)

• LC-20ADXR（Shimadzu CL LC シリーズ）

2 停止時間：_ 分

3 流量：_（mL/分）

4 圧力制限

• 小：_（MPa）

• 大：_（MPa）

5 勾配（グラジェント）

• 詳細設定

• 時間

• 流量

• シンプル

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

6 圧縮率設定

• 圧縮率設定

• ポンプ設定を使用する

7 自動パージ設定

• パージ順序： 初

• 移動相の名前：なし

• パージ時間：_ (min)

図 7-19 : Acquisition Method Editor - Autosampler タブ（Jasper LC システムまたは
Shimadzu CL LC シリーズ）

項目 ラベル

1 • SCIEX DX SMPLR（Jasper LC システム)

• SIL-20ACXR（Shimadzu CL LC シリーズ）

2 オートサンプラー

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

3 注入設定

• サンプリング速度：_ uL/秒

• クーラー温度：_ ºC

4 洗浄設定

• リンスモード

• 吸引の前後、ディップ時間：0 秒

• リンスモード：リンスなし、吸引前、吸引後、吸引の前後

• リンスディップ時間：_ 秒

6 サンプルラック設定

• ラックを指定する

• 種類

• ニードルストローク（mm）

図 7-20 : Acquisition Method Editor - Autosampler タブ（Jasper LC システムまたは
Shimadzu CL LC シリーズ）

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

1 サンプルラック設定

• ラックを指定する

• サンプルラック：_

• ニードルストローク：_ mm

2 注入設定

• コントールバイアルのニードルストローク：_ mm

3 測定サイクル時間の 適化

• 前処理を開始するタイミング：

• オフ

• 自動

• 手動

• 前処理オーバーラップ時間：_ 分

4 洗浄設定

• リンス速度：_ µL/秒

• リンス量：_ µL

5 パージ設定

• パージ時間：_ 分

6 自動パージ設定

• サンプラーのパージを実行する

図 7-21 : Acquisition Method Editor - Autosampler タブ（Jasper LC システムまたは
Shimadzu CL LC シリーズ）
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項目 ラベル

1 時間

2 コマンド

3 値

4 コメント

5 時間プログラム

図 7-22 : Acquisition Method Editor - Column Oven タブ（Jasper LC システムまたは
Shimadzu CL LC シリーズ）

項目 ラベル

1 • SCIEX DX OVEN（Jasper LC システム)

• CTO-20AC（Shimadzu CL LC シリーズ）

2 Column Oven

3 オーブン温度：_ °C

4 温度制限（ 大）：_ °C

5 バルブ

• バルブ L：なし、なし

• バルブ R：なし、なし

6 準備完了チェック：オン

7 詳細設定

• 温度平衡が行われるまで実行を保留する

測定メソッドの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

8 熱補償（Jasper LC システム)

• 熱補償：

• 自動

• 手動

• 熱補償：_ mL/分

9 時間プログラム

図 7-23 : Acquisition Method Editor - System Controller タブ（Jasper LC システムまたは
Shimadzu CL LC シリーズ）

項目 ラベル

1 システムコントローラ

2 • SCIEX DX CNTRL（Jasper LC システム)

• CBM-20A（Shimadzu CL LC シリーズ）

3 分析の前に自動パージを実行する

4 機外出力設定

• 電源オン

• イベント 1

• イベント 2

• イベント 3

• イベント 4

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

5 自動パージ設定

• 暖機

• 待機時間：_ 分

• アイソクラティック 1 流量：_ mL/分

• 自動パージ後に実行する

• 自動パージ後にオーブンをオンにする

• 自動パージ後にポンプをオンにする

6 時間プログラム

図 7-24 : Acquisition Method Editor - Equilibrate 選択時（Jasper LC システム)

項目 ラベル

1 ポンプ

• ステップ 0（平衡）時間（分）

図 7-25 : Acquisition Method Editor - 注入選択時（Jasper LC システム)

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

1 オートサンプラー

• 注入量(µL)

図 7-26 : Agilent Autosampler Properties タブ

項目 ラベル

1 注入の詳細

2 シリンジサイズ（µL）

3 注入量（µL）

4 吸入速度（μl/分）

5 放出速度（μl/分）

6 ニードルレベル（mm）

7 温度制御

• 有効

• セットポイント（4～40 C）

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

8 洗浄の詳細

• 有効

• 洗浄の位置（洗浄バイアル、フラッシュポート）

• 洗浄時間（1～999 秒）

• 洗浄サイクル（1～5）

• 洗浄バイアル番号

• 洗浄ラック番号

図 7-27 : LC Pump Gradient タブ

項目 ラベル

1 合計時間（分）

2 流量（µL/分）

3 テップを追加

4 ステップの削除

5 グラフの表示

測定メソッドの作成
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図 7-28 : Limits タブ

項目 ラベル

1 パラメータ

2 小圧力（psi）

3 大圧力（psi）

4 圧縮率

5 デッドボリューム（µL）

6 ストロークボリューム（µL）

7 大圧力ランプ（psi/秒)

8 大流量ランプ（ml/分 2）

測定メソッドの作成
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図 7-29 : Limits (Advanced)タブ

項目 ラベル

1 パラメータ

2 左圧縮率

3 右圧縮率

4 左デッドボリューム（µL）

5 右デッドボリューム（µL）

6 左ストロークボリューム（µL）

7 右ストロークボリューム（µL）

8 左溶媒

9 右溶媒

図 7-30 : Micro Mode タブ

測定メソッドの作成
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項目 ラベル

1 キャピラリーポンプモード（マイクロ、標準）

2 パラメータ

• 一次流量（µL/分）

• 流量センサーキャリブレーション表指数

測定メソッドの作成
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Build Quantitation Method 8
図 8-1 : Select Sample ダイアログ

項目 ラベル

1 使用する代表サンプルを選択してください。

2 データファイル

3 サンプル

4 チェックサムの検証

5 オーケー

6 キャンセル

Build Quantitation Method
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図 8-2 : Components タブ

項目 ラベル

1 データソース

• 期間番号／実験番号

2 Sum Multiple Ions

3 内部標準物質

• 名前

• Q1/Q3

4 分析試料

• 名前

• 内部標準

• Q1/Q3

Build Quantitation Method
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図 8-3 : Integration タブ

項目 ラベル

1 分析試料

2 適用

3 濃度の単位

4 算出濃度単位

5 バックグラウンド開始

6 バックグラウンド終了

7 • 小ピーク高 _ cps

• 小ピーク幅 _ 秒

8 • RT ウィンドウ _ 秒

• 予測 RT _ 分

9 スムージング幅：_ ポイント

10 相対 RT を使用する

11 • 自動 - IQA II

• パラメータを指定 - MQ III

12 ノイズ率

13 ピーク分割ファクター

14 ベースサブウィンドウ：_ 分

15 Report Largest Peak

Build Quantitation Method
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図 8-4 : Calibration タブ

項目 ラベル

1 すべての分析試料に適用する

2 分析試料

3 適合

• リニア

• ゼロ点を通る線形

• 二次

• 平均応答係数

• 指数

• なし

4 加重

• なし

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1 / y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 反復させる

Build Quantitation Method
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項目 ラベル

6 回帰パラメータ

• Area

• 高さ

Build Quantitation Method
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Quantitation Wizard 9
図 9-1 : Create Quantitation Set - Select Samples ダイアログ

項目 ラベル

1 新しい定量セットに追加したいデータファイルとサンプルを選択します。

2 Integration Algorithm

3 利用可能なデータファイル

4 利用可能なサンプル

5 選択したサンプル

6 すべてのファイルを追加

7 すべて追加

8 すべて削除

9 背面

10 次へ

11 完了

12 キャンセル

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

13 ヘルプ

図 9-2 : Create Quantitation Set - Select Settings & Query ダイアログ

項目 ラベル

1 新しい Results Table の設定とデフォルトのクエリーを選択してください（存在
する場合）。

2 Integration Algorithm

3 使用対象の設定

4 デフォルトのクエリー

5 なし

6 既存のものを選択

• クエリ

7 クエリーを標準クエリーとして実行する

8 新しい標準クエリーを作成する

• 名前

9 背面

Quantitation Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

10 次へ

11 完了

12 キャンセル

13 ヘルプ

図 9-3 : Create Quantitation Set - Select Method ダイアログ

項目 ラベル

1 この定量セットに用いるメソッドを指定するか、この段階で新しいメソッドを作
成します。

2 Integration Algorithm

3 Choose Existing Method

• メソッド

4 新規メソッドを作成する

• Method Name

5 「自動」メソッドを作成する（利用可能なイオンごとに領域を図表化）

6 背面

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

7 次へ

8 完了

9 キャンセル

10 ヘルプ

図 9-4 : 定量化メソッドの作成 - Select Representative Sample ダイアログ

項目 ラベル

1 定量化メソッドの作成に用いるサンプルを選択します

2 Integration Algorithm

3 ファイル名

4 サンプル名

5 サンプルタイプ

6 背面

7 次へ

8 完了

9 キャンセル

Quantitation Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

10 ヘルプ

図 9-5 : 定量化メソッドの作成 - Define Peaks For MassSpec ダイアログ

項目 ラベル

1 期間 1、実験 1 のピーク名と質量を必要に応じて調整してください。

2 Integration Algorithm

3 Sum Multiple Ions

4 デフォルトのスムージング幅：_ ポイント

5 内部標準物質

• 名前

• Q1/Q3

6 分析試料

• 名前

• 内部標準

• Q1/Q3

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

7 背面

8 次へ

9 完了

10 キャンセル

11 ヘルプ

図 9-6 : 定量化メソッドの作成 - Define Integration ダイアログ

項目 ラベル

1 望ましいピークが自動的に検出されない場合は、グラフ上で選択を行って該
当するボタンをクリックすることで、バックグラウンド範囲と関心のあるピークを
選択します。

2 Integration Algorithm

3 保持時間：_ 分

4 RT ウィンドウ：_ 秒

5 詳細設定

6 強度、cps

7 時間、分

Quantitation Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

8 背面

9 次へ

10 完了

11 キャンセル

12 ヘルプ

図 9-7 : Advanced ダイアログ（Intelliquan アルゴリズム選択時）

項目 ラベル

1 ピーク検出パラメータ

2 自動 - IQA II

3 パラメータを指定 - MQ III

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

4 ノイズ率

5 ベースライン除去ウィンドウ：_ 分

6 ピーク分割ファクター

7 Report Largest Peak

8 フィルタリングパラメータ

9 小ピーク高：_ cps

10 大ピーク高：_ 秒

11 他のパラメータ

12 スムージング幅：_ ポイント

13 濃度の単位：ng/mL

14 算出濃度の単位

15 相対保持時間を使用する

16 オーケー

17 キャンセル

18 ヘルプ

図 9-8 : Advanced ダイアログ（Classic アルゴリズム選択時）

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

1 Bunching Factor

2 ノイズ閾値：_ cps

3 面積閾値：_ cps

4 スムージングの数

5 相対保持時間を使用する

6 濃度の単位：ng/mL

7 算出濃度の単位

8 オーケー

9 キャンセル

10 ヘルプ

図 9-9 : 定量化メソッドの作成 - Specify Calibration ダイアログ

項目 ラベル

1 望ましいキャリブレーションオプションを選択してください。

2 Integration Algorithm

Quantitation Wizard
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項目 ラベル

3 適合

• リニア

• ゼロ点を通る線形

• 二次

• 平均応答係数

• 指数

• なし

4 加重

• なし

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1 / y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 反復させる

6 回帰パラメータ

• Area

• 高さ

7 背面

8 次へ

9 完了

10 キャンセル

11 ヘルプ

Quantitation Wizard

Analyst MD ソフトウェア
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測定バッチの作成 10
図 10-1 : Sample タブ

項目 ラベル

1 サンプルセット用のメソッドを選択します

2 設定

3 設定を追加

4 サンプルを追加

5 外す設定

6 サンプルの削除

7 定量化

8 クイック定量

9 測定

• テンプレートとして使用する

• 複数のメソッドを使用する

• Method Editor

測定バッチの作成

ユーザーインターフェースガイド
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項目 ラベル

10 • サンプル名

• ラックコード

• ラック位置

• プレートコード

• プレート位置

• バイアル位置

• データファイル

• 注入量（µl）

図 10-2 : Sample タブ - 右クリックメニュー

測定バッチの作成

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

1 • オープン

• インポート元

• バッチとして保存

• テンプレートとして保存

• 列の非表示／表示

• 列の設定を保存

• カスタム列の追加

• カスタム列の削除

• 下方向にコピー

• オートインクリメント

• サンプルの削除

• その他

• オートサンプラーの選択

図 10-3 : Add Sample ダイアログ

測定バッチの作成
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項目 ラベル

1 サンプル名前

• 接頭辞

• サンプル番号

• 桁数

2 データファイル

• 接頭辞

• セット名

• オートインクリメント

• サブフォルダ

• 参照

3 新規サンプル

• 番号

4 オーケー

5 キャンセル

6 ヘルプ

図 10-4 : Locations タブ

項目 ラベル

1 オートサンプラー

2 設定

3 ラックなし

測定バッチの作成

Analyst MD ソフトウェア
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図 10-5 : Quantitation タブ

項目 ラベル

1 設定

2 定量メソッド

3 • サンプル名

• 定量タイプ

• Dilution Factor

• 重量／容量

• セット名

図 10-6 : Submit タブ

項目 ラベル

1 バッチ責任者名

2 Submit

3 提出の状態

測定バッチの作成
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項目 ラベル

4 • サンプル名

• ラック位置

• プレート位置

• バイアル位置

• 測定メソッド

• 定量化

• データファイル

• セット名

• 提出の状態

測定バッチの作成

Analyst MD ソフトウェア
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Explore 11
図 11-1 : Select Sample ダイアログ

項目 ラベル

1 データファイルと該当するサンプルを選択してください：

2 データファイル

3 サンプル

4 参照

5 チェックサムの検証

6 オーケー

7 キャンセル

Explore
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図 11-2 : Explore メニュー

Explore
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項目 ラベル

1 表示

イオンの抽出

波長の抽出

データの複製

バックグラウンド減算

Centroid

スムージング

ガウシアンスムージング

Baseline Subtract

Threshold

ノイズフィルター

追加

除去

Overlay

Sum Overlays

矢印の追加

すべての矢印を削除

Home Graph（規定グラフ）

オフセット

ピークラベルを強制的に表示

オーバーレイのサイクル表示

アクティブでないオーバーレイを削除

リンク

リンクの削除

展開

正規化

Set Selection

Set Threshold

Explore
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項目 ラベル

ライブラリ検索

2 Show TIC

Show Spectrum

Show Base Peak Chromatogram

ファイル情報の表示

ACD データの表示

補助トレースを表示する

UV 検知器データの表示

Show DAD TWC

Show DAD Spectrum

リストデータの表示

Show History

Show Previous Sample

Show Next Sample

サンプルに移動

フラグメント解釈ツールの表示

Show Contour Plot

スクラッチペインの表示

Explore

Analyst MD ソフトウェア
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図 11-3 : Data List 表と Peak List 表

項目 ラベル（翻訳済み）

1 データリスト

2 ピークリスト

3 m/z（amu）

4 強度 (cps)

5 セントロイド質量（amu）

6 ピーク領域（カウント）

7 電荷（未定義）

8 ピーク開始（amu）

Explore
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項目 ラベル（翻訳済み）

9 ピーク終了（amu）

Explore
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Peak Review 12
図 12-1 : Results Table の列

項目 ラベル

1 サンプル名

2 試料 ID

3 サンプルタイプ

4 ファイル名

5 分析試料ピーク領域（カウント）

6 分析試料ピーク高（cps）

7 分析試料の濃度（ng/mL）

8 標準クエリーの状態

9 IS ピーク領域（カウント）

10 IS ピーク高（cps）

11 レコードの使用

12 レコードの修正

13 算出濃度（ng/mL）

14 精度 (%)

15 時間

16 • フルレイアウト

• クエリー：なし

• アイドル状態

• 並び替え：並び替えなし
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図 12-2 : Results Table 列 - Sample

項目 ラベル

1 サンプル

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 サンプル名

Peak Review
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項目 ラベル

試料 ID

サンプルタイプ

サンプルコメント

セット番号

測定メソッド

Acquisition Date

ラックタイプ

ラック位置

バイアル位置

プレートタイプ

プレート位置

ファイル名

Dilution Factor

比重量

サンプル注釈

配置

Peak Review
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図 12-3 : Results Table 列 - Analyte

項目 ラベル

1 分析試料

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 分析試料のピーク名

Peak Review
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項目 ラベル

分析試料の単位

分析試料のピーク領域

分析試料のピーク高

分析試料の濃度

分析試料の保持時間

分析試料の予測 RT

分析試料の RT ウィンドウ

分析試料のセントロイド位置

分析試料の開始スキャン

分析試料の開始時間

分析試料の停止スキャン

分析試料の停止時間

分析試料の積分タイプ

分析試料の信号対ノイズ比

分析試料のピーク幅

標準クエリーの状態
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図 12-4 : Results Table 列 - Analyte

項目 ラベル

1 分析試料

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 分析試料の積分タイプ

Peak Review

Analyst MD ソフトウェア
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項目 ラベル

分析試料の信号対ノイズ比

分析試料のピーク幅

標準クエリーの状態

分析試料の質量範囲

分析試料タイプ

領域比

高さ比

分析試料の注釈

分析試料の波長範囲

分析試料のピーク領域（DAD 向け）

分析試料のピーク高（DAD 向け）

分析試料のピーク幅（高さ 50%の時点）

分析試料のスロープ（ベースライン時）

分析試料の処理アルゴリズム

分析試料のピーク非対称性

分析試料の積分品質
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図 12-5 : Results Table 列 - Internal Standard

項目 ラベル

1 内部標準

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 IS のピーク名

Peak Review
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項目 ラベル

IS の単位

IS のピーク領域

IS のピーク高

IS の濃度

IS の保持時間

IS の予測 RT

IS の RT ウィンドウ

IS のセントロイド位置

IS の開始スキャン

IS の開始時間

IS の停止スキャン

IS の停止時間

IS の積分タイプ

IS の信号対ノイズ比

IS のピーク幅

IS の質量範囲
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図 12-6 : Results Table 列 - Internal Standard

項目 ラベル

1 内部標準

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 IS の開始スキャン

Peak Review

Analyst MD ソフトウェア
160/172

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C



項目 ラベル

IS の開始時間

IS の停止スキャン

IS の停止時間

IS の積分タイプ

IS の信号対ノイズ比

IS のピーク幅

IS の質量範囲

IS のチャンネル

IS の波長範囲

IS のピーク領域（DAD 向け）

IS のピーク高（DAD 向け）

IS のピーク幅（高さ 50%の時点）

IS のスロープ（ベースライン時）

IS の処理アルゴリズム

IS のピーク非対称性

IS の積分品質

図 12-7 : Results Table 列 - Record
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項目 ラベル

1 記録

2 オーケー

3 キャンセル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 レコードの使用

レコードの修正

算出濃度

相対保持時間

精度

レスポンスファクター

算出濃度（DAD 向け）

図 12-8 : Results Table 列 - Custom

項目 ラベル

1 カスタム

2 オーケー

3 キャンセル
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項目 ラベル

4 ヘルプ

5 タイトル

6 表示

7 有効数字

8 科学的記数法

9 精度

10 時間

図 12-9 : Peak Review オプション
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項目 ラベル

1 外観

• 行番号

• 列番号

• タイトルにサンプルタイプを表示する

2 内部標準レビュー

• 内部標準をレビューしない

• すべての分析試料に先立ってレビューする（概要レイアウトのみ）

• 分析試料ごとにレビューする

3 自動ズーム

• 以下に向けて Y 軸をズーム

• _ 大ピーク%

• _ 全サンプルの 大ピーク%

• _ 倍（ベースライン高と比較して）

• _ Y 軸の単位

• _ Y 軸の単位または 大ピーク

• 時間軸をズームしてピークを表示する

• ズームウィンドウ：_ 分

4 手動積分（パーセントルール）

新しい領域が元の領域の _ % 未満であった場合は手動積分を却下する

5 オーケー

6 キャンセル

7 ヘルプ
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図 12-10 : Peak Review ペイン

項目 ラベル

1 バックグラウンド開始

2 バックグラウンド終了

3 適用

4 承認

5 手動積分

6 • 小ピーク高：_ cps

• 小ピーク幅：_ cps

Peak Review

ユーザーインターフェースガイド
IVD-IDV-05-0536-JA-C

Analyst MD ソフトウェア
165/172



項目 ラベル

7 • RT ウィンドウ：_ 秒

• 予測 RT：_ 分

8 スムージング幅：_ ポイント

9 相対 RT を使用する

10 • 自動 - IQA II

• パラメータを指定 - MQ III

11 ノイズ率

12 ピーク分割ファクター

13 ベースサブウィンドウ：_ 分

14 Report Largest Peak

15 強度、cps

16 時間、分
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図 12-11 : キャリブレーションカーブ

項目 ラベル

1 分析試料

2 面積／高さ

3 回帰

4 元に戻す

5 承認

6 分析試料の面積／IS の面積

7 分析試料の濃度／IS の濃度
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図 12-12 : Regression Options ダイアログ

項目 ラベル

1 適合

• リニア

• ゼロ点を通る線形

• 二次

• 平均応答係数

• 指数

2 加重

• なし

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1 / y

• 1/(y*y)

• In x

• In y

3 反復させる

4 オーケー

5 キャンセル

6 ヘルプ
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図 12-13 : 統計表

項目 ラベル

1 パラメータ

2 統計表

• 濃度

• Area

• 高さ

• 分析試料の面積／IS の面積

• 分析試料の高さ／IS の高さ

3 分析試料の名前

4 サンプルタイプ

• 標準物質

• QC

5 レイアウト

6 濃度を行として

• バッチ別にグループ化

7 濃度を列として

• バッチ別に表示

8 データセットを表示する

9 低値／高値を表示する

10 予測濃度

11 サンプル名

12 使用する値の数
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項目 ラベル

13 低

14 高

15 平均

16 標準偏差

17 %CV

18 精度

19 データポイント
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Reporter ソフトウェア 13
図 13-1 : Analyst Reporter

項目 ラベル

1 ファイル

2 Settings

3 ヘルプ

4 現在の出力言語

5 現在のスペクトルライブラリ

6 利用可能なテンプレート
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項目 ラベル

7 出力形式

• Word

• PDF

• HTML

• Excel

• Text

8 自動的に印刷

9 レポートの作成

10 閉じる

図 13-2 : Settings メニュー

項目 ラベル

1 Settings

• 出力言語の選択

• ライブラリの選択

• テンプレートフォルダの選択
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